Smjer: ELEKTRONIKA

Studijska 2020/2021, Il semestar specijalistiCkih studija

PONEDELJAK

UTORAK

PROJ.MIKROKONT. SISTEMA

SRIJEDA

Proj. Digitalnih sistema

CETVRTAK

El. Mjerni instrumenti

PETAK

Industrijska elektronika

08,15 08,15 pred. Z.Mijanovi¢ 08,15 M.Radonjic 08,15 pred. N. Tadi¢ 08,15 pred. R. Stojanovi¢
sala L1 sala Gepsus sala 019 Lab. za Elektroniku
PROJ.MIKROKONT. SISTEMA Proj. Digitalnih sistema El Mjerni instrumenti Industrijska elektronika
08,50 08,50 pred. Z.Mijanovi¢ 08,50 M.Radonjic 08,50 pred. N. Tadi¢ 08,50 pred. R. Stojanovi¢
sala L1 sala Gepsus sala 019 Lab. za Elektroniku
PROJ.MIKROKONT. SISTEMA Proj. Digitalnih sistema El. Mjerni instrumenti Industrijska elektronika
9,25 9,25 lab. viezbe 9,25 M.Radonjic 9,25 pred. N. Tadi¢ 9,25 lab. viezbe
sala L1 sala Gepsus sala 019 Lab. za Elektroniku
PROJ.MIKROKONT. SISTEMA Proj. Digitalnih sistema El. Mjerni instrumenti Industrijska elektronika
10,05 10,05 lab. viezbe 10,05 lab.vjezbe 10,05 vjeZzbe 10,05 lab. vjezbe
sala L1 sala Gepsus sala 019 Lab. za Elektroniku
El. Mjerni instrumenti
10,50 10,50 lab.vjezbe. (petnaestodnevno)

Lab. za Elektroniku
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Smijer: TELEKOMUNIKACIJE

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

DIGITALNI TELEK.SISTEMI

CETVRTAK

RACUNARSKE MREZE

PETAK

MOBILNE RADIOKOM.

8,15 pred. Z. Veljovi¢ pred. S. Tomovié pred. Z. Veljovi¢
rac. sala L3 rac. sala L3 sala 308
DIGITALNI TELEK.SISTEMI RACUNARSKE MREZE MOBILNE RADIOKOM.
8,50 pred. Z. Veljovi¢ pred. S. Tomovié pred. Z. Veljovi¢
rac. sala L3 rac. sala L3 sala 308
SAT. KOMUNIKACIJE DIGITALNI TELEK.SISTEMI RACUNARSKE MREZE MOBILNE RADIOKOM.
9,25 pred. U.UroSevié pred. Z. Veljovi¢ pred. S. Tomovi¢ pred. Z. Veljovié
sala Gepsus rac. sala L3 rac. sala L3 sala 308
SAT. KOMUNIKACIJE DIGITALNI TELEK.SISTEMI RACUNARSKE MREZE MOBILNE RADIOKOM.
10,05 pred. U.UroSevié vjezbe vjezbe vijezbe
sala Gepsus rac. sala L3 rac. sala L3 sala 308
SAT. KOMUNIKACIJE DIGITALNI TELEK.SISTEMI RACUNARSKE MREZE
10,50 pred. U.UroSevié lab. viezbe lab. viezbe
sala Gepsus rac. sala L3 rac. sala L3
SAT. KOMUNIKACIJE
11,25 vjezbe

sala Gepsus




Smijer: RACUNARI
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PONEDELJAK

OBJEKTNO ORJ. PROJ. SOF.

UTORAK

SRIJEDA

EKSPERTNI SISTEMI

CETVRTAK

INFORMACIONI SISTEMI

PETAK

RACUNARSKE MREZE

8,15 pred.S.Bukanovi¢ 9,25 pred. V. Popovi¢ Bugarin 9,25 pred. . Orovi¢ 8,15 pred. I. Radusinovi¢
rac. sala L3 sala L2 sala 016 rac. sala L2
OBJEKTNO ORJ. PROJ. SOF. EKSPERTNI SISTEMI INFORMACIONI SISTEMI RACUNARSKE MREZE
8,50 pred.S.Bukanovi¢ 10,05 pred. V. Popovi¢ Bugarin 10,05 pred. I. Orovi¢ 8,50 pred. |. Radusinovi¢
rac. sala L3 sala L2 sala 016 rac. sala L2
OBJEKTNO ORJ. PROJ. SOF. EKSPERTNI SISTEMI INFORMACIONI SISTEMI RACUNARSKE MREZE
9,25 pred.S.Bukanovi¢ 10,40 pred. V. Popovi¢ Bugarin 10,40 pred. . Orovi¢ 9,25 pred. I. Radusinovi¢
rac. sala L3 sala L2 sala 016 rac. sala L2
OBJEKTNO ORJ. PROJ. SOF. EKSPERTNI SISTEMI INFORMACIONI SISTEMI RACUNARSKE MREZE
10,05 vjezbe 11,15 vjezbe 11,15 vjezbe 10,05 pred. |. Radusinovi¢
rac. sala L3 sala L2 sala 016 rac. sala L2

12,15
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Smijer: EES
PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA CETVRTAK PETAK
Distribuirani izvori el. en. EL.EN. KABLOVI UPRAVLJANJE EES RELEJNA ZASTITA Energetika i ekologija.

8,15 pred. S. VujoSevic 8,15 pred. S. VujoSevi¢ 8,15 pred. Z.Miljani¢ 8,15 pred. Z.Miljani¢ 11,15 pred. S. VujoSevic
sala 016 sala 016 sala 016 Laboratorija za EES sala 016
Distribuirani izvori el. en. EL.EN. KABLOVI UPRAVLJANJE EES RELEJNA ZASTITA Energetika i ekologija.
8,50 pred. S. VujoSevi¢ 8,50 pred. S. VujoSevi¢ 8,50 pred. Z.Miljani¢ 8,50 pred. Z.Miljani¢ 12,05 pred. S. VujoSevi¢
sala 016 sala 016 sala 016 Laboratorija za EES sala 016
Distribuirani izvori el. en. EL.EN. KABLOVI UPRAVLJANJE EES RELEJNA ZASTITA Energetika i ekologija.
9,25 pred. S. VujoSevi¢ 9,25 pred. S. VujoSevi¢ 9,25 pred. Z.Miljani¢ 9,25 pred. Z.Miljani¢ 12,40 pred. S. VujoSevi¢
sala 016 sala 016 sala 016 Laboratorija za EES sala 016
Distribuirani izvori el. en. EL.EN. KABLOVI UPRAVLJANJE EES RELEJNA ZASTITA Energetika i ekologija.*
10,05 vjezbe 10,05 vjezbe 10,05 vjezbe 10,05 lab. viezbe 13,15 vjezbe
sala 016 sala 016 sala 016 Laboratorija za EES sala 016
RELEJNA ZASTITA
10,40 lab. viezbe

Laboratorija za EES




Smjer: AUTOMATIKA
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PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA CETVRTAK PETAK
UPRAVLJANJE | REG. EP Mehatronika ADAPTIVNI SISTEMI UPR. MIKROP. U INDUSTRIJI
15,00 predavanja M. Calasan 12,00 pred. V.Vujicié 14,00 pred. B. Krstaji¢ 13,00 pred. N.Leki¢
svecana sala svecana sala sala 018 sala 308
UPRAVLJANJE | REG. EP Mehatronika ADAPTIVNI SISTEMI UPR. MIKROP. U INDUSTRIJI
15,35 predavanja M. Calasan 12,35 pred. V.Vujici¢ 14,35 pred. B. Krstaji¢ 13,35 pred. N.Leki¢
svecana sala svecana sala sala 018 sala 308
UPRAVLJANJE | REG. EP Mehatronika ADAPTIVNI SISTEMI UPR. MIKROP. U INDUSTRIJI
16,10 predavanja M. Calasan 13,10 pred. V.Vujicié 15,10 pred. B. Krstaji¢ 14,10 pred. N.Leki¢
svecana sala svecana sala sala 018 sala 308
UPRAVLJANJE | REG. EP Mehatronika ADAPTIVNI SISTEMI UPR. MIKROP. U INDUSTRIJI
16,45 vjezbe 13,45 vjezbe 15,45 vjezbe 14,45 vjezbe

svecana sala

svecana sala

sala 308
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Smijer: Industrijska elektrotehnika

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA CETVRTAK PETAK
UPRAV. U REAL. VREMENU PLAN. EKSPERIMENTA SPEC. EL. MASINE MIKROP. U INDUSTRIJI
08,15 pred. R. Stojanovi¢ 08,15 pred. S. Mujovi¢ 12,00 pred. V. Vujici¢ 13,00 pred. N.Leki¢
Lab. za Elektroniku lab. za EES sveCana sala sala 308
UPRAV. U REAL. VREMENU PLAN. EKSPERIMENTA SPEC. EL. MASINE MIKROP. U INDUSTRIJI
08,50 pred. R. Stojanovi¢ 08,50 pred. S. Mujovi¢ 12,35 pred. V. Vujicic 13,35 pred. N.Leki¢
Lab. za Elektroniku lab. za EES sveGana sala sala 308
UPRAV. U REAL. VREMENU PLAN. EKSPERIMENTA SPEC. EL. MASINE MIKROP. U INDUSTRIJI
9,25 pred. R. Stojanovi¢ 9,25 pred. S. Mujovi¢ 13,10 pred. V. Vuji¢i¢ 14,10 pred. N.Leki¢
Lab. za Elektroniku lab. za EES sveCana sala sala 308
UPRAV. U REAL. VREMENU PLAN. EKSPERIMENTA SPEC. EL. MASINE MIKROP. U INDUSTRIJI
10,05 vjezbe 10,05 lab. viezbe 13,45 lab. viezbe 14,45 vjezbe
Lab. za Elektroniku lab. za EES sveGana sala sala 308
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